技术领域及背景

技术领域  

        本实用新型涉及一种轻烧氧化镁装置结构的改进。   

背景技术  

        传统轻烧氧化镁工艺中，其生产出产品的温度较高，产品冷却后损失了大量的能量。   

        在煅烧过程中煅烧装置的高温烟气直接排放到外界，也散发了较多热量，能源浪费问题较严重。   
